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摘要(译)

所公开的技术涉及用于鞋类的插入物和包括所述插入物的复合矫形鞋
垫，其中插入物嵌入有多个力（或压力）传感器，并且可用于提供关于
穿戴者的步态生物力学的重要信息的反馈。 。传感器层可用于通过足部
压力跟踪来帮助监测佩戴者的健康状况。鞋垫可以使用相对大量的传感
器，这些传感器一起提供人脚影响区域的广泛覆盖。
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